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技術を社会へ - Integration for Innovation

国立研究開発法人

産業技術総合研究所

エレクトロニクス・製造領域のIoT/CPS技術

エレクトロニクス・製造領域研究戦略部

超集中情報処理

超分散情報処理

大容量通信

Data Center

Network

Energy Harvester

SensingIdentification

大規模データ処理

IoTセンサネットワーク

・相変化メモリ、ロジックデバイス
及び三次元集積技術

・超伝導デバイス集積技術
・ミニマルファブ技術

・光情報技術
・光センシング
・光パルス製造技術
・強相関電子系
・超伝導、有機材料等

・材料、加工プロセス、設計
及び計測評価を一体とした開発

・Web of Manufacturing

・スピントロニクス技術
・不揮発性メモリ
・GHｚ発振器
・FMR測定装置

・フレキシブルディスプレイ
及びセンサ技術

・印刷デバイス製造技術
・評価技術

・エアロゾル
デポジション(AD)法

・光MOD法
・レーザー援用インク
ジェット(LIJ)法

・低温接合技術
・ナノ構造作製技術
・圧電MEMS技術
・低電力無線技術


